






























专利名称(译) 超声波测量仪以及超声波测量方法

公开(公告)号 CN104510498A 公开(公告)日 2015-04-15

申请号 CN201410510285.3 申请日 2014-09-28

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

当前申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

[标]发明人 厚地吕比奈

发明人 厚地吕比奈

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 G01N2291/0289 A61B8/4254 G01N29/24 G01N29/226 G01N2291/105 A61B8/14 A61B8/4227 
G01N2291/018 A61B8/4477 A61B8/5207 A61B8/4444

代理人(译) 李洋

优先权 2013203606 2013-09-30 JP

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供一种超声波测量仪以及超声波测量方法。超声波测量仪(10)具
备：超声波探头(20)，其发送超声波，输出基于上述超声波的反射波的接
收信号；带部(18)，其将超声波探头固定于受检体；姿势检测部(40)，其
对超声波探头(20)的姿势信息进行检测；发送方向决定部(64)，其基于姿
势信息决定超声波探头(20)的发送方向；发送信号生成部(62)，其生成向
已决定的发送方向发送超声波的信号；接收信号修正部(82)，其基于姿势
信息对与已发送的超声波对应的反射波的接收信号进行修正；以及信号
合成部(86)，其对接收信号进行合成。
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